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Foreign Language Micro-credit Program for Semiconductor Manufacturing Equipment
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	國立高雄科技大學
	「半導體製程設備外語微學程」規劃書
	一、 學分學程中文名稱：半導體製程設備外語微學程
	三、 規劃設置單位：外語學院
	四、參與學術單位：應用英語系、應用日語系、應用德語系、半導體工程系

